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摘要(译)

本发明的目的就是提供一种相控阵超声检测波束合成的新方法——轴向
并行虚拟聚焦波束合成相控阵超声检测。波束合成属于相控阵超声信号
处理的一个中心环节，其根本意义就是要在特定的方向形成一个扫描波
束，以便检测成像。采用轴向并行虚拟聚焦波束合成来形成指定方向上
所需的波束，对信号和噪声作空间处理，可以获得高精度的空间成像分
辨率，另一方面也可以得到足够大的信噪比。
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